
연수 제안서

연구 분야 나노구조 기반 센서소자 

연구 과제명 양자센서 기반 고민감도 분자 검지 원천기술 개발

연수 제안 업무 나노구조 제작 및 센서소자 응용 

(연수 내용)

- 연수기간 : 2021년 7월 1일 ~ 2022년 3월 31일 (9개월)

- 연수 내용 :

- 광산란/추출 나노구조 제작

- 고결정성 산화물 박막형성 

- 집적 광/가스센서 제작/분석

 ※ 연구 정보의 기밀 유지

소속  부 서 : 센서시스템연구센터

연수 책임자 : 박유신


